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KARTA OPISU MODULU KSZTALCENIA

Nazwa modutu/przedmiotu Kod

Aparatura procesowa - cyklon 1010701131010723470
Kierunek studiow Profil ksztatcenia Rok / Semestr

(ogdlnoakademicki, praktyczny)

Inzynieria chemiczna i procesowa (brak) 2/3

Sciezka obieralno$ci/specjalnosé Przedmiot oferowany w jezyku: | Kurs (obligatoryjny/obieralny)
- polski obieralny
Stopien studiow: Forma studiow (stacjonarna/niestacjonarna)
| stopien stacjonarna

Godziny Liczba punktow

Wyktady: - Cwiczenia: - Laboratoria: - Projekty/seminaria: 1 1
Status przedmiotu w programie studiéw (podstawowy, kierunkowy, inny) (ogdlnouczelniany, z innego kierunku)

(brak) (brak)
Obszar(y) ksztatcenia i dziedzina(y) nauki i sztuki Podziat ECTS (liczba i %)
nauki techniczne 1 100%
nauki techniczne 1 100%

Odpowiedzialny za przedmiot / wykltadowca: Odpowiedzialny za przedmiot / wyktadowca:

Prof dr hab. Lubomira Broniarz-Press dr inz. Szymon Woziwodzki

email: lubomira.broniarz-press@put.poznan.pl email: szymon.woziwodzki@put.poznan.pl
tel. +48 61 6652789 tel. +48 61 6652147

Faculty of Chemical Technology Wydziat Technologii Chemicznej

ul. Piotrowo 3 60-965 Poznan ul. Piotrowo 3 60-965 Poznan

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci, kompetenciji spotecznych:

- podstawy obliczen matematycznych, fizyki oraz chemii
- zasady tworzenia dokumentacji projektowych,

- podstawy materialoznawstwa i maszynoznawstwa

- zasady rysunku technicznego

1 Wiedza:

- umiejetno$é postugiwania sie oprogramowaniem typu CAD

- umiejetnosé postugiwania sie oprogramowaniem kalkulacyjnym

- umiejetnosciami tworzenia plikéw regulowanych standardem 1SO 3000-1:2008
- umiejetnosé tworzenia dokumentacji elektronicznej

2 Umiejetnosci:

- umiejetno$é pozyskiwania informac;ji z literatury, baz danych, norm

3 Kompetencje | - Student jest $wiadomy zalet i ograniczen pracy indywidualnej i grupowej przy rozwigzywaniu
spoteczne problemoéw o charakterze przemystowym i projektowym,
- student zna ograniczenia swojej wiedzy i dostrzega konieczno$¢ jej pogtebiania.

Cel przedmiotu:
Uzyskanie wiedzy z zakresu projektowania aparatu do separacji uktadu gaz-ciato state

Efekty ksztatcenia i odniesienie do kierunkowych efektéw ksztalcenia

Wiedza:

1. Student zna podstawowe rodzaje cyklonéw i sposoby wprowadzania zapylonego gazu do separatoréw - [K_W12, K_W15]
2. Student zna metody i zasady projektowania cyklondéw - [K_W14]

Umiejetnosci:

1. Student umie zaprojektowac cyklon do separacji uktadu gaz-ciato state - [K_UO06]
2. Student umie rozwigzywac problemy obliczeniowe pojawiajgce sie w trakcie projektowania - [K_U13]
3. Student umie optymalizowa¢ wymiary aparatu oraz oblicza¢ szacowac podstawowe koszty - [K_U20]

Kompetencje spoteczne:

1. Student ma $wiadomos¢ i zrozumienie aspektow praktycznego stosowania zdobytej wiedzy - [K_KO01]
2. Student zna ograniczenia wlasnej wiedzy i rozumie potrzebe ustawicznego ksztatcenia - [K_K02]

Sposoby sprawdzenia efektow ksztatcenia
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Wiedza
Aktywnos¢ na zajeciach ? 1
Obrona projektu ? 2

Umiejetnosci
Obrona projektu ? 1,3
Aktywnos¢ na zajeciach ? 2

Kompetencje spoteczne
Obrona projektu ? 1,2

Tresci programowe

W ramach zaje¢ omawiane sa:

- podstawy budowy cyklonéw; metody projektowania cyklonow; sprawnos¢ odpylania; spadek cisnienia gazu; dobor,
obliczanie i optymalizacja wymiaréw cyklonu; obliczanie kosztéw

Literatura podstawowa:

1. J. Warych, Procesy oczyszczania gazéw. Problemy projektowo-obliczeniowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa 1999.

2. J. Warych, Oczyszczanie przemystowych gazoéw odlotowych, WNT, Warszawa 1994.
3. J. Warych, Aparatura chemiczna i procesowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.

Literatura uzupetniajaca:
1. Aparatura chemiczna, Pikon J., Panstwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa, 1983

2. A. Heim, B. Kochanski, K.W. Py¢, E. Rzyski, Projektowanie aparatury chemicznej i procesowej, Wydawnictwo Politechniki
todzkiej, £odZz 1993.

Bilans nakladu pracy przecietnego studenta

Czynnos¢é Czas (godz.)
1. Obecnos$¢ na zajeciach 15
2. Udziat w konsultacjach zwigzanych z realizacjg projektu 5
3. Realizacja zadania projektowego + obrona projektu 5

Obcigzenie praca studenta

forma aktywnosci godzin ECTS
taczny naktad pracy 25
Zajecia wymagajace bezposredniego kontaktu z nauczycielem 20
Zajecia o charakterze praktycznym 15
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